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摘要(译)

解决的问题：为了抑制有机EL元件的暗斑的产生和增长，从而可以有效
地显示该元件的发光功能，此外，可以形成比传统的更薄的保护膜。 一
种用于有机EL器件的保护膜形成材料的制造方法，该方法包括树脂液
体，该方法包括通过混合树脂成分和溶剂而获得树脂溶液的第一步骤，
以及在第一步骤中获得的树脂。 第二步骤是将液体中的粒径为0.5μm以
上的异物的含量调整为5个/ mL以下。
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